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人材養成の実施内容一覧

実
施
内
容
リ
ス
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実施期間 (実施日) 取組名

平成 18年度

平成 18年 7月 14日 第 1回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 18年 8月 10日 第 2回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 18年 9月 13日 第 1回ア ドバイザ リー・ボー ド 開催

平成 18年 9月 13日 第 1回デイレクター・ボー ド 開催

平成 18年 9月 13日 第 3回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 18年 9月 29日 第 4回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 18年 12月 1日 第 5回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 18年 12月 20日
八戸工業大学 FPDシ ンポジウム “知の工房 " 開催

「ひとづくりから始まるフラット・パネル・ディスプレイ」

平成 19年 1月 17日 第 6回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 1月 31日 第 7回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 2月 1日

～平成 19年 2月 22日
平成 19年度被養成者募集

平成 19年 2月 14日 第 2回 ア ドバイザ リー・ボー ド 開催

平成 19年 2月 14日 第 2回デイレクター・ボー ド 開催

平成 19年 2月 14日 第 8回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 2月 20日 第 9回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 2月 28日 第 10回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 3月 6日 平成 19年度被養成者選抜試験 実施

平成 19年 3月 6日 第 3回デイレクター・ボー ド 開催

平成 19年 3月 9日 第 3回 ア ドバイザ リー・ボー ド 開催

平成 19年度

平成 19年 4月 9日 第 1回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 4月 13日 平成 19年度被養成者入学式

平成 19年 4月 24日 第 2回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 4月 27日 第 1回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 19年 5月 18日 第 3回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 6月 1日 第 2回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 19年 6月 22日 第 4回 マネージメント・ボー ド 開催

平成 19年 6月 29日 第 3回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 19年 7月 19日 第 5回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 7月 27日 第 4回 「PBLゼ ミナール」 開講
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実施期間 (実施日) 取組名

平成 19年 7月 27日
第 1回講演会 開催

「蒸着が生み出す超薄膜の世界」

平成 19年 8月 3日 第 6回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 8月 6日

～平成 19年 8月 7日
「ナノ加工特論」 開講

平成 19年 8月 8日

～平成 19年 8月 9日
「次世代 FPD特論」 開講

平成 19年 8月 20日

～平成 19年 8月 21日
「FPD関連研究実習」 開講

平成 19年 9月 6日

～平成 19年 9月 7日
「分析評価特論」 開講

平成 19年 9月 21日 第 7回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 9月 28日 第 5回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 19年 10月 19日 第 8回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 10月 26日 第 6回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 19年 11月 2日 八戸工業大学 FPDシ ンポジウム “知の工房 " 開催

「ひとづくりが切 り拓くフラット・パネル・ディスプレイ」

平成 19年 11月 15日 第 9回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 11月 30日 第 7回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 19年 11月 30日 第 2回講演会 開催

「中小型薄型ディスプレイ高性能化のための取り組み」

平成 19年 12月 12日 第 1回 ア ドバイザ リー・ボー ド 開催

平成 19年 12月 12日 第 1回デイレクター・ボー ド 開催

平成 19年 12月 12日 第 10回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 19年 12月 21日 第 8回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 20年 1月 4日

～平成 20年 2月 11日
平成 20年度被養成者募集

平成 20年 1月 5日

～平成 20年 1月 12日
「先端技術研修  CES」 実施

平成 20年 1月 25日 第 11回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 20年 2月 1日 第 9回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 19年 7月 27日
第 1回講演会 開催

「蒸着が生み出す超薄膜の世界」

平成 20年 2月 19日

～平成 20年 2月 20日
「知的財産特論」 開講

平成 20年 2月 22日 平成 20年度被養成者選抜試験 実施



実施内容 リス ト

実施期間 (実施日) 取組名

平成 20年 2月 22日 第 2回デイレクター・ボー ド 開催

平成 20年 2月 22日 第 12回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 20年 2月 25日 「光マテリアル特論」 開講

平成 20年 2月 25日

～平成 20年 3月 7日
平成 20年度被養成者 2次募集

平成 20年 2月 26日 「先端技術研修報告会」 開催

平成 20年 2月 28日 第 2回 ア ドバイザ リー・ボー ド 開催

平成 20年 2月 28日 「光マテ リアル特論」 開講

「ULSIデザイン特論」 開講平成 20年 2月 29日

平成 20年 3月 3日 「ULSIデザイン特論」 開講

「ナノ膜特論」 開講平成 20年 3月 5日

平成 20年 3月 7日 「ナノ膜特論」 開講

平成 20年 3月 10日 「PBLゼミナール」最終報告会 開催

平成 20年 3月 12日

～平成 20年 3月 13日
「ULSIプ ロセス特論」 開講

平成 20年 3月 14日 「FPD関連研究実習」 開講

平成 20年 3月 17日 「FPD関連研究実習」 開講

平成 20年 3月 25日 平成 19年度被養成者修 了式

平成 20年 3月 26日 平成 20年度被養成者 2次選抜試験 実施

平成 20年度

平成 20年 4月 11日 第 1回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 20年 4月 15日 平成 20年度被養成者入学式

平成 20年 4月 25日 第 1回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 20年 5月 21日 第 1回 ア ドバイザ リー・ボー ド 開催

平成 20年 5月 23日 第 2回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 20年 5月 30日 第 2回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 20年 5月 24日

G8エネルギー大臣会合開催記念

八戸工業大学エネルギー・環境フォーラム in六 ケ所

「環境を意識 した FPD関連人材育成」 ポスター出展

平成 20年 6月 12日 第 3回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 20年 6月 25日 第 3回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 20年 6月 25日

第 1回講演会 開催

「高速広視野角を同時実現する次世代液晶

(OCB)デ ィスプレイの開発」

平成 20年 7月 24日 第 4回 マネージメン ト・ボー ド 開催

実
施
内
容
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実施期間 (実施日) 取組名

平成 20年 7月 25日 第 4回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 20年 7月 31日 「FPD関連併究実習」 開講

平成 20年 8月 1日 「次世代 FPD特論」 開講

平成 20年 8月 4日 「FPD関連研究実習」 開講

平成 20年 8月 6日 「次世代 FPD特論」 開講

平成 20年 8月 7日

～平成 20年 8月 8日
「ナノ加工特論」 開講

平成 20年 8月 21日

～平成 20年 8月 22日
「技術経営特論」 開講

「分析評価特論」 開講
平成 20年 8月 26日

～平成 20年 8月 27日

平成 20年 9月 4日

～平成 20年 9月 5日
「FPD関連研究実習」 開講

平成 20年 9月 12日 第 5回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 20年 9月 26日 第 5回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 20年 10月 23日 第 6回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 20年 10月 24日 第 6回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 20年 10月 30日

～平成 20年 10月 31日
「先端技術研修  FPD Intcrnational」  実施

平成 20年 11月 7日
第 2回講演会 開催

「ユビキタス社会を支える有機デバイスの現状と展望」

平成 20年 11月 14日 第 7回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 20年 11月 21日 第 7回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 20年 11月 28日
八戸工業大学 FPDシ ンポジウム “知の工房 " 開催

「FPD関 連技術が拓 く地域の未来」

平成 20年 12月 9日

～平成 20年 12月 10日
「ULSIプ ロセス特論」 開講

平成 20年 12月 19日 第 2回 ア ドバイザ リー・ボー ド 開催

平成 20年 12月 19日 第 1回デイレクター・ボード 開催

平成 20年 12月 19日 第 8回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 20年 12月 24日 第 8回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 21年 1月 5日

～平成 21年 2月 9日
平成 21年度被養成者募集

平成 21年 1月 6日

～平成 21年 1月 13日
「先端技術研修  CES」  実施

平成 21年 1月 23日 第 9回 マネージメント・ボー ド 開催



fli:
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実施期間 (実施日) 取組名

平成 21年 1月 23日 第 9回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 21年 1月 27日

～平成 21年 1月 28日
「知的財産特論」 開講

平成 21年 2月 6日 「FPD関連研究実習」 開講

平成 21年 2月 9日

～平成 21年 2月 10日
「ナノ膜特論」 開講

平成 21年 2月 12日 「FPD関連研究実習」 開講

平成 21年 2月 16日

～平成 21年 2月 17日
「光マテ リアル特論」 開講

平成 21年 2月 25日

～平成 21年 2月 26日
「ULSIデザイン特論」 開講

平成 21年 2月 27日 第 10回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 21年 3月 3日 「先端技術研修報告会」 開催

平成 21年 3月 5日 平成 21年度被養成者選抜試験 実施

平成 21年 3月 9日 第 3回 ア ドバイザ リー 。ボー ド 開催

平成 21年 3月 9日 第 2回 ディレクター・ボー ド 開催

平成 21年 3月 9日 第 10回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 21年 3月 10日 「PBLゼ ミナール」最終報告会 開催

平成 21年 3月 24日 平成 20年度被養成者修了式

平成 21年度

平成 21年 4月 14日 第 1回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 21年 4月 15日 平成 21年度被養成者 2次選抜試験 実施

平成 21年 4月 16日 平成 21年度被養成者入学式

平成 21年 4月 16日 第 1回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 21年 5月 21日

～平成 21年 5月 22年
「次世代 FPD特論」 開講

平成 21年 5月 27日 第 1回ア ドバイザ リー・ボー ド 開催

平成 21年 6月 4日 第 2回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 21年 6月 15日 第 2回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 21年 6月 17日 「品質工学特論」 開講

平成 21年 6月 24日 「品質工学特論」 開講

平成 21年 7月 2日 第 3回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 21年 7月 2日
第 1回講演会 開催

「MEMSを 使つた超省電力高画質 FPD」

平成 21年 7月 23日 第 3回マネージメン ト・ボー ド 開催

実
施
内
容
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平成 21年 7月 29日

～平成 21年 7月 30日
「技術経営特論」 開講

平成 21年 8月 4日

～平成 21年 8月 5日
「分析評価特論」 開講

平成 21年 8月 6日 第 4回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 21年 8月 10日

～平成 21年 8月 11日
「ナノ加工特論」 開講

平成 21年 8月 25日

～平成 21年 8月 28日
「FPD関連研究実習」 開講

平成 21年 9月 2日 第 5回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 21年 9月 3日

～平成 21年 9月 4日
「ULSIデザイン特論」 開講

平成 21年 9月 15日 第 4回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 21年 10月 1日 第 6回 「PBLゼミナール」 開講

平成 21年 10月 5日

～平成 21年 10月 6日
「新規事業創出特論」 開講

平成 21年 10月 27日 第 5回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 21年 10月 29日

～平成 21年 10月 30日
「先端技術研修 FPD Intemational」  実施

平成 21年 11月 5日 第 7回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 21年 11月 5日
第 2回講演会 開催

「3次元ディスプレイの開発動向と標準化」

平成 21年 11月 26日
八戸工業大学 FPDシ ンポジウム “知の工房 " 開催

「FPD関連技術から見える近未来の生活」

平成 21年 12月 3日 第 8回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 21年 12月 7日 第 2回 ア ドバイザ リー・ボー ド 開催

平成 21年 12月 7日 第 1回デイレクター・ボー ド 開催

平成 21年 12月 7日 第 6回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 21年 12月 14日

～平成 22年 1月 15日
平成 22年度被養成者募集

平成 21年 12月 17日

～平成 21年 12月 18日
「ULSIプ ロセス特論」 開講

平成 21年 12月 24日 第 9回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 22年 1月 5日

～平成 22年 1月 12日
「先端技術研修  CES」  実施

実
施
内
容
リ
ス
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第 7回 マネージメン ト・ボー ド 開催平成 22年 1月 19日

平成 22年 1月 25日

～平成 22年 1月 26日
「知的財産特論」 開講

平成 22年度被養成者選抜試験 実施平成 22年 1月 27日

平成 22年 2月 4日 第 10回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 22年 2月 8日

～平成 22年 2月 9日
「ナノ膜特論」 開講

平成 22年度被養成者 2次募集
平成 22年 2月 15日

～平成 22年 3月 15日

平成 22月 2月 15日

～平成 22年 2月 16日
「光マテリアル特論」 開講

第 11回 「PBLゼ ミナール」 開講平成 22年 2月 25日

平成 22年 3月 5日 第 3回 ア ドバイザ リー・ボー ド 開催

第 2回デイレクター・ボー ド 開催平成 22年 3月 5日

平成 22年 3月 5日 第 8回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 22年 3月 5日 「先端技術併修報告会」 開催

平成 22年 3月 9日 「PBLゼ ミナール」最終報告会 開催

平成 22年 3月 26日 平成 21年度被養成者修了式

平成 22年 3月 26日 平成 22年度被養成者 2次選抜試験 実施

平成 22年度

平成 22年 4月 13日 第 1回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 22年 3月 26日 平成 22年度被養成者 2次選抜試験 実施

平成 22年 4月 20日 平成 22年度被養成者入学式

平成 22年 4月 20日 第 1回 「PBLゼ ミナール」 開講

「品質工学特論」 開講
平成 22年 5月 12日

～平成 22年 5月 13日

平成 22年 5月 17日 第 1回ア ドバイザ リー・ボー ド 開催

平成 22年 5月 28日 第 2回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 22年 6月 3日

～平成 22年 6月 4日
「技術経営特論」 開講

平成 22年 6月 14日 第 2回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 22年 6月 25日 第 3回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 22年 6月 25日
第 1回講演会 開催

「3D映像の動向と将来」

実
施
内
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実施期間 (実施日) 取組名

平成 22年 7月 8日

～平成 22年 7月 9日
「次世代 FPD特論」 開講

平成 22年 7月 20日 第 3回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 22年 7月 23日 第 4回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 22年 8月 2日

～平成 22年 8月 5日
「FPD関連研究実習」 開講

平成 22年 8月 20日 第 5回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 22年 8月 24日

～平成 22年 8月 25日
「ナノ加工特論J 開講

平成 22年 9月 2日

～平成 22年 9月 3日
「分析評価特論」 開講

平成 22年 9月 9日

～平成 22年 9月 10日
「ULSIデザイン特論」 開講

平成 22年 9月 14日 第 4回 マネージメント・ボー ド 開催

平成 22年 9月 30日 第 6回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 22年 10月 6日

～平成 22年 10月 7日
「新規事業創出特論」 開講

平成 22年 10月 13日 第 5回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 22年 10月 20日
八戸工業大学 FPDシ ンポジウム “知の工房 " 開催

「産学官連携による地域人材育成」

平成 22年 10月 28日 第 7回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 22年 11月 10日

～平成 22年 11月 12日
「先端技術研修  FPD International」  実施

平成 22年 11月 17日 第 6回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 22年 11月 26日 第 8回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 22年 11月 26日
第 2回講演会 開催

「有機ELディスプレイ 。照明の現状と展望」

平成 22年 12月 2日

～平成 22年 12月 3日
「知的財産特論」 開講

平成 22年 12月 6日 第 2回 ア ドバイザ リー・ボー ド 開催

平成 22年 12月 6日 第 1回デイレクター・ボード 開催

平成 22年 12月 6日 第 7回 マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 22年 12月 14日

～平成 22年 12月 15日
「ULSIプ ロセス特論」 開講

平成 22年 12月 22日 第 9回 「PBLゼ ミナール」 開講
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平成 23年 1月 4日

～平成 23年 1月 11日
「先端技術研修  CES」  実施

平成 23年 1月 21日 第 10回 「PBLゼ ミナール」 開講

「先端技術研修報告会」 開催平成 23年 1月 27日

「ナノ膜特論」 関講
平成 23年 2月 9日

～平成 23年 2月 10日

平成 23月 2月 14日 第 8回マネージメン ト・ボー ド 開催

平成 22年 2月 15日

～平成 22年 2月 16日
「光マテ リアル特論」 開講

平成 23年 2月 25日 第 11回 「PBLゼ ミナール」 開講

平成 23年 3月 9日 第 3回 アドバイザリー・ボー ド 開催

平成 23年 3月 9日 第 2回デイレクター・ボー ド 開催

平成 23年 3月 9日 第 9回マネージメン ト・ボー ド 開催予定

平成 23年 3月 9日 「PBLゼミナール」最終報告会 開催予定

平成 22年度被養成者修了式 (予定 )平成 23年 3月 25日
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図 8.1:リ ーフレッ ト(外側)
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図 8.2:リ ーフレッ ト(内側)
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